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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月20日(2011.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　水素タングステンブロンズまたは水素タングステンブロンズ組成物、特に請求項１に定
義される組成物の製造のための方法であって、タングステン酸アンモニウムを水素および
／または水素放出ガスに２５００Ｋ以上の温度で接触させるステップを含む前記方法。


	header
	written-amendment

